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Abstract (en)
[origin: CN116327052A] The invention relates to a floor cleaning machine having at least one support element, comprising a cleaning head (12), a
grip device (36) connected to the cleaning head, at least one cleaning roller unit (18) arranged on the cleaning head, and a dirty fluid tank device
(32) arranged in a removable manner on a base (30) of the cleaning head, at least one support element (120) is arranged on the base of the
cleaning head, said support element being spaced apart from the at least one cleaning roller unit, the cleaning head (12) being supported on the
floor (16) to be cleaned via the at least one cleaning roller unit (18) and the at least one support element (120) during a cleaning operation, the dirty
fluid tank device (32) has a through recess (152) which is associated with the at least one support element (120) and through which the at least one
support element (120) is guided when the dirty fluid tank device (32) is placed on the cleaning head (12).

Abstract (de)
Es wird eine Bodenreinigungsmaschine bereitgestellt, umfassend einen Reinigungskopf (12), eine Haltestabeinrichtung (36), welche mit dem
Reinigungskopf (12) verbunden ist, mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18), welche an dem Reinigungskopf (12) angeordnet ist, und eine
Schmutzfluidtankeinrichtung (32), welche abnehmbar an einer Basis (30) des Reinigungskopfs (12) angeordnet ist, wobei an der Basis (30) des
Reinigungskopfs (12) mindestens ein Abstützelement (120) angeordnet ist, welches beabstandet zu der mindestens einen Reinigungswalzeneinheit
(18) ist, wobei bei einem Reinigungsbetrieb der Reinigungskopf (12) sich über die mindestens eine Reinigungswalzeneinheit (18) und das
mindestens eine Abstützelement (120) an einem zu reinigenden Boden (16) abstützt, und wobei die Schmutzfluidtankeinrichtung (32) eine
dem mindestens einen Abstützelement (120) zugeordnete durchgehende Ausnehmung (152) aufweist, durch welche das mindestens eine
Abstützelement (120) durchgeführt ist, wenn die Schmutzfluidtankeinrichtung (32) an dem Reinigungskopf (12) sitzt.
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